












































































专利名称(译) 压迫构件、超声波探头及超声波诊断装置

公开(公告)号 CN101106944A 公开(公告)日 2008-01-16

申请号 CN200680002516.3 申请日 2006-01-26

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

[标]发明人 松村刚

发明人 松村刚

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/12

CPC分类号 A61B8/0833 B06B1/067 A61B8/4411 A61B8/08 A61B17/3403 A61B8/485 A61B8/12 G10K11/004 
A61B5/0048 A61B8/0841 A61B8/4209

代理人(译) 李贵亮

优先权 2005017803 2005-01-26 JP

其他公开文献 CN101106944B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种提高均匀压迫被检体的效率、获得高精度弹性图像的压
迫构件、超声波探头及超声波诊断装置。为此，压迫构件的与被检体的
接触面，其至少一部分的面的垂直方向与其他部分的面的垂直方向不同
而形成。并且，将这种压迫构件能够拆装地安装在探头上，或与探头一
体形成。
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